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(54) Senzitometr s rotadnim expozi&nim ustrojim

Senzitometr je urden pro expozici
senzitégrami, zkuSebnich testl a obrazci,
kde z&le%f na p¥esné a definované expozici
a je vhodny pro sériové préce s velkym
vykonem. Podstatou konstruk&éniho vy¥eSeni
je otd&ivy neprisvitng buben s uvnit¥ umis-
t&nym svételnym zdrojem, drZdkem filtril,
pomocnou zdvErkou a expozilni St&rbinou
s m&nitelnou Ei¥kou. V otvoru vn&jsiho
pla&td bubnu je p¥ipevnén absorpéni modu-
litor, ke kterému je p¥i expozici p¥iti-
sknut exponovany své&tlocitlivy materiédl.
Prufného p¥itisknutf je dosahovéno prui-
nym pasem, kterym je E4st obvodu vn&jEiho
pla%t® otd&ivého neprisvitného bubnu opd-
séna v nekonelné smydce vedené vdledky.
ZavAdénf sv&tlocitlivého materidlu do
prostoru mezi pruZny pds a ot&ldivy nepri-
svitny buben umoffiuje vstupni navéd&ci
kandlek s &idlem okraje materidlu zajis-
fujfct sprévnou polohu vzhledem k poloze
absorp&niho modulatoru, kterd je soulasné
zjisfovéna &idlem polohy absorp&niho mo-
duldtoru. Naexponované senzitogramy jsou
prufnym pisem samolinn& vysunovény v§stup-~
nim kandlkem. Pro exponovani série senzi-
togrami je &idlo soudasné ovlddacim prvkem
stfifniku svdtlocitlivého materidlu u zé-
sobnf{ku svdtlocitlivého materidlu.
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Vyndlez se tyk& senzitometru, cof je za¥fzenf pro exponovén{ senzitogramli, zkuSebnich
testd a obrazcd, kde z&le%f na presné definované expozici. Senzitometry jsou poufivany hlavné
fotochemickym primyslem, filmovym primyslem a v dalZich odvétvich, zpracovavajicich svétlo-
citlivé materidly.

Senzitometry dosud znédmé jsou fefeny jednak pro jednordzovou expozici, kdy celé expono-
vané pole je osvétleno najednou. K tomu d€elu jsou vybaveny z4vérkou, kterid odmdfuje p¥islu¥-
nou expozi¥ni dobu, jednak pro postupnou expozici, kdy jednotlivé &dsti senzitogramu jsou
exponovény postupnd p¥i pohybu materidlu v t&sné blfzkosti expozidni Et&rbiny, jeji{f #ifka
spolu 8 posuvnou rychlosti urduje expozién{ dobu. Zivérka t&chto senzitometrd mid jen podruZnou
funkci. Je rovn&¥ zndmd varianta senzitometru, kdy exponovany materiél je nehybny a v jeho
t&sné blfzkosti se pohybuje expozidni 5t¥rbina. Senzitometry s jednorédzovou expozic{ jsou
pFi pofadavku pom&rn& velkych rozm&rd senzitogramu a¥ pf{li¥ rozm&rné, mé-1i byti zaji¥té&na
rovnom&rnd expozice v jednotlivgch mistech senzitogramu. Senzitogramy s postupnou expozict
vychézej! rozmérové pfijatelné a umo¥fiujf{ dosahovat velkych osvitd vzhledem k relativné&
malé vzddlenosti sv&telného zdroje od sv&tlocitlivého materidlu. Oba zékladni typy senzito-
metrd jsou urdeny pro expozici odd&lengych vzorkd materidlu, co? neumoffiuje jednoduchou mani-
pulaci se vzorky, p¥fpadnd odebfranf vzorkd z role svétlocitlivého materidlu a zcela vyluduje
racion4dlni manipulaci p¥i zakl4ddni, expozici a vyjimédni naexponovangch vzorkil.

V¢%e uvedené nedostatky odstrafiuje senzitometr s rota¥nim expoziénim dUstrojim, sv&telnym
zdrojem a St&rbinovou zédv&rkou pro exponovani sv&tlocitlivgch materidlt na ohebné podloice
podle vyndlezu. Podstatou konstruk&niho vyfedeni je ot&&ivy nepriisvitny buben s uvniti umist&-
nym svételnym zdrojem, drZdkem £iltrl, pomocnou zdvérkou a expozién{ it&rbinou s mé&nitelnou
%{¥kou. V otvoru vn&jifiho pla¥td ot&¥ivého neprisvitného bubnu je p¥ipevn&n absorp&ni modulé~
tor, k nému? je pf¥i expozici p¥itisknut exponovany svdtlocitlivy materidl. PruZfného pf¥itisknu-
t{ je dosahovéno pruingym pisem, kterym je &4&st obvodu vn&jifho pl4¥té oté&ivého neprisvitného
bubnu opé&séna v nekonené smy¥ce vedené valeCky. V mistd p¥ibliZenf pruZného pdsu k povrchu
pléadtd otd¥ivého neprisvitného bubnu je umist&n vstupni navdddci kandlek s &idlem okraje
materidlu a v mfst® odd&lenf pruiného pdsu p¥iléhd v§stupni kanédlek. P¥i povrchu plétd
ot&&ivého neprisvitného bubnu je umisténo jedté& &idlo polohy absorpénfho moduldtoru jako
ovlddaci prvek st¥iZnfku sv&tlocitlivého materidlu.

Toto uspof¥ddéni umoZfiuje dosdhnout minim&ln® stejnou standardnost expozice jako majf
dosud zndmé senzitometry s postupnou expozic{. Pfednosti semzitometru podle vyndlezu je
zejména podstatné zjednodufieni manipulace se vzorky svétlocitlivého materidlu, které jsou
po zavedeni vstupnim kandlkem do prostoru mezi povrchem pl&5t& bubnu a pruinym pésem automa-
ticky zachycovény, naviddény do sprévné polohy vzhledem k absorpdnimu moduldtoru a po gxpozici
samo®innd v¢stupnim kandlkem vysunovény. Toto uspo¥dddni umofnf rovn&% automatické exponovéni
série senzitogrami na roli pro kontrolni dZely nebo po doplnénf st¥ihacim za¥izenim, synchro-
nizovangm s otédZenfm bubnu, rovn&Z exponovéni odd&lenych senzitogramd, kdy sv&tlocitlivy
materidl je samo¥inn& odebirén z kotoude v zésobniku svdtlocitlivého materidlu. Po expozici
je mo¥no exponované senzitogramy samodinnd zavdd&t do jednoddelové kazety nebo p¥imo do
rémedkt vyvoldvajiciho strojku.'

Konstrukéni provedeni senzitometru s rotadnim expozi¥nim Gstrojim dle vyndlezu je sche-
maticky znézornno na pfilo¥engch vykresech, kde na obr. 1 je celkové schéma uspofédani
a na obr. 2 je zndzorn&n detail plaEt& otéfivého nepriisvitného bubnu v fezu.

Na obr. 1 je zndzorn&n ot4Zivy neprisvitny buben 1, jeho% h¥idel 14, ulofeni v loZisku
13 je pohén&na motorem s pFevodovkou 15. V plasti otd&ivého neprisvitného bubnu je otvor,
nesouci absorpini moduldtor 19. V otd¥ivém nepriisvitném bubnu 1 je umistén svételny zdroj
2 v dr%sku 3, ktery Jje posuvnd pohyblivy po. ty&ich 4 tak, aby bylo moZno nastavit polohu
svételného zdroje 2 vi&i svitlocitlivému materidlu 20 s ohledem na konstantnf osv&tleni

materidlu.
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Svétlo ddle proch&zl pomocnou zavérkou 5, elektricky ovlddanou, a zeslabovacim, konverz-
nim nebo v§talkovym filtrem, um{st&nym v dr¥dku filtrd 6. Expozi¥ni Stdrbina 7 md ménitelnou
%{¥ku podle pofadované expozice. Ot&&ivy neprisvitng buben 1 je opdsdn pruZnym pasem 8,
vedenym vdle¥ky v nekonedné smy&ce. Vstupni navddéci kandlek 10 zajis€fuje definovanou polohu
svitlocitlivého materidlu 20 pfed expozici, je opatfen mechanickym nebo fotoelektrickym
gidlem okraje materidlu 12, ovlddanym sv&tlocitlivym materidlem, které zajiZtuje pomoci
jednotky synchronizace 16 synchronni spoust&ni rotace oté&ivého neprilisvitného bubnu 1 p¥i
vhodné vzdjemné poloze sv&tlocitlivého materidlu a absorpénfho modulétoru 19. Vystupni kand-
lek 11 odvadf exponovany sv&tlocitlivy materidl ze senzitometru. Jednotka synchronizace
16 rovné&Z zaji&fuje vypnutfi motoru 15 v takové poloze ot4&ivého neprusvitného bubnu 1, aby
absorp&ni moduldtor 19 nebyl v klidové poloze pod prufnym pésem 8. Tato poloha je indikovéna
&idlem polohy absorpéniho moduldtoru 25. Skute&né otdlky oto&ného neprisvitného bubnu 1 jsou
snifmény &idlem ot&¥ek bubnu 26 a pomoci jednotky regulétoru otdlek 17 je ovladén pohonny
motor s pY¥evodovkou 15. Blok 18 je zdroj stabilizovaného proudu pro svdtelny zdroj 2. Svétlo-
citlivy materidl je moZno vklddat do vstupniho navdd&ciho kandlku 10 nast¥fhany na ur&itou
délku, nebo ze z4sobnfho kotoude z&sobnfku svétlocitlivého materidlu 22, pohé&néného pomocnym
motorkem 24. Odd&lovani jednotlivych Zastd zaji%tuje elektromechanicky st¥iZnfk sv&tlocitli-
vého materidlu 23. Synchronni chod zaji%tuje op&t jednotka synchronizace 16.

Na obr. 2 je zndzorn&n detail pl&Zt& otdlivého neprisvitného bubnu 1 v fezu, s otvorem
pro absorp&ni moduldtor 19, pfitisknutym exponovanym sv&tlocitlivym materidlem 20, p¥itladnym
pruZnym pdsem 8 a drédZkami 21, do kterych zapad4 okraj vystupnfho kandlku 11, coZ umoZiuje
snadné vyveden{ exponovaného svétlocitlivého materidlu 20 z expozilniho dstrojf i p¥i materid-
lech se sklonem ke krouceni.

Senzitometr podle vyndlezu je vSestrann& pouZitelny v p¥ipadech, kdy je poZadovéna
opakovand expozice v&t3fho mnoistvi senzitogramd nebo testh pfi zachovéni jednoduché a snadné
obsluhy za¥izeni, nap¥iklad p¥i kontrole fotografického materidlu p¥i jeho vyrob&, pfi vyrobé
kontrolnich senzitogrami a testll pro kontrolu zpracovatelskych procesi a za¥izenfi u spot¥ebi-
teld, zpracovatelskych laboratofich a ve zku¥ebndch fotografickych a filmovych materidli.

PREDMET VYNALEZU

1. Senzitometr s rota&nim expozi&nim dstrojim, svételnym -zdrojem a gt&rbinovou zévérkou
pro expozici svdtlocitlivgch materidld na ohebné podlo¥ce, vyznadeng tim, Ze sv&telny zdroj
(2) je umistdn uvnitf otd&ivého neprisvitného bubnu (1) spolu s drZédkem £iltrd (6), pomocnou
z4vdrkou (5) a expozi¥ni Ztérbinou (7) s m&nitelnou ${¥kou a v otvoru na vn&jsim plésti
bubnu je pfipevn&n absorp&ni moduldtor (19), pridem# ¥4st vndjEftho plasté otd&ivého nepri-
svitného bubnu (1) je opéséna pruinym pésem (8) v nekonedné smy&ce, vedenym véle&ky (9),
kde v mistd pf¥ibliZ¥eni pruZného pdsu (8) k povrchu ot4&ivého neprisvitného bubnu (1) je
um{st&n vstupni navddéci kandlek (10) s &idlem-okraje materidlu (12) a v misté odddleni
pruZného pisu od povrchu oté&ivého nepridsvitného bubnu p¥iléhd vystupnf kandlek (11).

2. Senzitometr podle bodu 1 vyznadeny tim, Ze &idlo (25) polohy absorp&niho moduldtoru
je ovlddacim prvkem st¥iZnfku svdtlocitlivého materidlu (23) k oddélenfi jednotlivych &dsti

svétlocitlivého materidlu ze zdsobnfku sv&tlocitlivého materidlu (22).

2 vykresy
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